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凍結乾燥装置の利用料金設定について（通知） 

 

 

 日頃より当センターの運営に関しまして、多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 このたび、当センターで管理・運用している凍結乾燥装置（真空デバイス株式会社製 

VFD-21S）につきまして、下記のとおり利用料金を設定することとなりましたのでお知らせ

いたします。 

 本装置は、既設装置の不具合に伴い新規に購入したものです。電子顕微鏡試料作製および

GC-MS分析用サンプル調製等の研究支援業務において前処理機器として使用・提供してお

り、代替のきかない機器であることから、安定した維持管理が不可欠となっております。 

利用者の皆様にはご負担をお願いする形となり恐縮ですが、何卒ご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．対象装置 

   凍結乾燥装置 真空デバイス株式会社製 型番：VFD-21S 

 
２．利用料金 

１回の使用につき、1,000円（税込）を徴収いたします。 
 

※「１回」とは、装置の起動から終了（試料の取り出し完了）までの一連の操作を 

指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先］ 

実験実習機器センター 官野（PHS 8627） 

 E-mail：kiki_tissue@asahikawa-med.ac.jp 
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